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27-09-2010
01-10-2010

Uchwała z dnia
Obowiązuje od

2.  Struktura programu nauczania
   1)   w układzie punktowym
         schemat strukury programu w załączniku A

   2)   w układzie godzinowym
         schemat struktury programu w załączniku B

1.  Opis
Czas trwania (w sem):

Możliwość kontynuacji studiów:

Tytuł zawodowy:

Sylwetka absolwenta:

PROGRAM NAUCZANIA
WYDZIAŁ:
STUDIA:
KIERUNEK:
SPECJALNOŚĆ:
SPECJALIZACJA:

Wydział Elektryczny

Mechatronika
Studia I-go stopnia inżynierskie, Stacjonarne (dzienne)

7 inżynier

Studia II stopnia Absolwent  kierunku kształcenia  Mechatronika posiada 
wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki, 
metrologii, automatyki  i robotyki, teorii i techniki 
sterowania. Tak szeroki, specyficzny dla kierunku 
Mechatronika obszar kształcenia nie tylko znakomicie 
przygotowuje do kontynuowania studiów II stopnia, ale 
tworzy również unikatową w skali kraju sylwetkę 
absolwenta, inżyniera wszechstronnie wykształconego, 
przygotowanego do podjęcia wyzwań w każdej 
praktycznie dziedzinie współczesnej nauki i techniki. 
Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i 
eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Jest 
przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych 
zespołach. Powinien znać język obcy na poziomie 
biegłości B2 oraz posiadać umiejętność posługiwania 
się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku 
kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w:
- przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, 
lotniczym, obrabiarkowym, sprzętu gospodarstwa 
domowego, sprzętu medycznego,
- instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach 
badawczo-rozwojowych,
- ośrodkach projektowo-konstrukcyjnych,
- placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń 
medycznych i aparatury diagnostycznej,
- stacjach serwisowych i diagnostycznych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II 
stopnia.

Forma zakończenia studiów (projekt dyplomowy, praca 
dyplomowa egzamin dyplomowy itp.):

Studenci studiów I stopnia wykonuja pracę dyplomową 
inżynierska i składaja egzamin dyplomowy.

Wymagania wstępne - rekrutacja:
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK 
REKRUTACYJNY. O jego wartości decydują wybrane 
wyniki egzaminu dojrzałości. WSKAŹNIK 
REKRUTACYJNY jest sumą punktów z przedmiotów 
kwalifikacyjnych (matematyka, fizyka, język polski, język obcy
nowożytny), obliczany zgodnie z uchwalonymi przez Senat 
zasadami przyjęć kandydatów. Wartość progowa wskaźnika 
rekrutacyjnego ustalana jest w zależności od liczby 
kandydatów.
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3.  Lista kursów  
3.1  Lista kursów kierunkowych

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Lp. Kod kursu/ 
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Forma 
zaliczenia

w ć l p s

3.1.1  Obowiązkowe (min. 117 pkt ECTS)

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32
33
34
35
36

37
38
39

MCD004101W

MCD005101L
MCD005101W
MCD005102L

MCD006101L

MCD006101W

MCM001101L
MCM001101W
MCM001102W
MCM002102W
MCM002103C
MCM002103W
MCM003002C
MCM003002W
MCM003101C
MCM003101W
MCM003102L

MCM003102W

MCM004101P

MCM004101W

MCM004102P

MCM004102W

MCM004103L

MCM004103W

MCM004104L

MCM004104W

MCM006001W
MCM006101P

MCM006101W

MCM006102L

MCM006102W

MCR001102W
MCR003001W
MCR003105C
MCR003105W
MCR004054Q

MCR004101L
MCR004101W
MCR005101L

Elementy i Układy 
Elektroniczne
Mikrosystemy
Mikrosystemy
Elementy i Układy 
Elektroniczne
Podstawy Techniki 
Mikroprocesorowej
Podstawy Techniki 
Mikroprocesorowej
Grafika Inżynierska
Grafika Inżynierska
Podstawy Zarządzania
Wstęp do Mechatroniki
Mechanika I
Mechanika I
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów
Mechanika II
Mechanika II
Podstawy Technik 
Wytwarzania
Podstawy Technik 
Wytwarzania
Podstawy Projektowania 
Zespołów Mechanicznych
Podstawy Projektowania 
Zespołów Mechanicznych
Analiza i Synteza Układów 
Kinematycznych
Analiza i Synteza Układów 
Kinematycznych
Metrologia Wielkości 
Geometrycznych
Metrologia Wielkości 
Geometrycznych
Systemy Wytwarzania i 
Montażu
Systemy Wytwarzania i 
Montażu
Ergonomia i BHP
Projektowanie Układów 
Mechatronicznych
Projektowanie Układów 
Mechatronicznych
Układy Napędowe Elektro-
Hydrauliczne i Elektro-
Pneumatyczne
Układy Napędowe Elektro-
Hydrauliczne i Elektro-
Pneumatyczne
Podstawy Metrologii
Materiałoznawstwo II
Podstawy Elektrotechniki
Podstawy Elektrotechniki
Praktyka wakacyjna 4-
tygodniowa
Metrologia Elektryczna
Metrologia Elektryczna
Napędy elektryczne

2

2

1

1
2
2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1
1

2

1

2

2

1

1

30

15
30
30

30

15

30
15
30
30
30
30
30
30
15
30
45

30

30

30

30

30

15

15

15

30

30
30

15

15

30

15
15
15
30

160

15
15
30

60

60
60
60

90

30

60
30
60
30
60
90
60
60
60
60
60

30

30

90

90

60

60

30

30

60

30
90

60

60

60

60
60
60
90

120

60
30
90

    2,00

    2,00
    2,00
    2,00

    3,00

    1,00

    2,00
    1,00
    2,00
    1,00
    2,00
    3,00
    2,00
    2,00
    2,00
    2,00
    2,00

    1,00

    1,00

    3,00

    3,00

    2,00

    2,00

    1,00

    1,00

    2,00

    1,00
    3,00

    2,00

    2,00

    2,00

    2,00
    2,00
    2,00
    3,00
    4,00

    2,00
    1,00
    3,00

Zaliczenie

Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie

Zaliczenie

Egzamin

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Egzamin

Zaliczenie

Egzamin

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie

Egzamin

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

1

2

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2
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Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Lp.

Lp.

Kod kursu/ 
grupy kursów

Kod kursu/ 
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Tygodniowa
liczba godzin

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Forma 
zaliczenia

Forma 
zaliczenia

w

w

ć

ć

l

l

p

p

s

s

3.1.2  Wybieralne (min. 21 pkt ECTS)

40
41
42
43
44
45

46

47
48
49
50
51
52
53
54

1

2

3

4

MCR005101W
MCR005106L
MCR005106W
MCR006101L
MCR006101W
MCR006102L

MCR006102W

MCR006103L
MCR006103W
MCR007101S
MCR007102L
MCR007102W
MCR007103P
MCR007103W
MCR007105D

MCM001111BK

MCM001112BK

MCM001113BK

MCM001114BK

Napędy elektryczne
Energoelektronika
Energoelektronika
Materiały aktywne
Materiały aktywne
Prototypowanie systemów 
sterowania
Prototypowanie systemów 
sterowania
Modelowanie systemów
Modelowanie systemów
Seminarium dyplomowe
Technologie cienkowarstwowe
Technologie cienkowarstwowe
Automatyka w budynku
Automatyka w budynku
Praca dyplomowa

Informatyka I MTR BLOK A 

Informatyka II MTR BLOK B

Informatyka III MTR BLOK C

Przetwarzanie sygnałów BLOK
D 

2

1

1

1

1

1

1

15
30
15
15
15
15

15

30
15
30
30
15
30
15

150

60

30

30

30

60
60
60
30
30
30

30

60
60
60
60
60
60
60

450

60

90

90

120

    2,00
    2,00
    2,00
    1,00
    1,00
    1,00

    1,00

    2,00
    2,00
    2,00
    2,00
    2,00
    2,00
    2,00
   15,00

    2,00

    3,00

    3,00

    4,00

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

2

1

1

2

2

2

2

Razem: 42 6 24 8 2 1540 3510    117,00
Obowiązkowe

MCM002101L
MCM002101W
MCD002101L
MCD002101W
MCR002103W
MCR002103L
MCR032101L
MCR032101W

MCD003101L

MCR003102L
MCM003104L
MCR003104L

MCR003103L

MCM004105L
MCR004102L

MCD004102L
MCR004103L
MCR004104L

MCD005104W

MCM005104W
MCM005104L
MCD005104L

MCR005102L
MCR005102W

Wprowadzenie do Informatyki
Wprowadzenie do Informatyki
Podstawy Informatyki
Podstawy Informatyki
Wprowadzenie do programowania
Wprowadzenie do programowania
Wprowadzenie do programowania
Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do Sieci 
Komputerowych
Elementy sieci komputerowych
Programowianie Proceduralne
Programowanie WE/WY układów 
mikroprocesorowych
Narzędzia programowe w technice 
laboratoryjnej

Programowanie Obiektowe
Programowanie systemów 
rozproszonych na bazie sterownika 
PLC
Algorytmy neuronowe i rozmyte
Internetowe interfejsy komunikacji
Programowanie WE/WY 
sterowników PLC

Metody i Algorytmy Przetwarzania
Sygnałów
Podstawy Przetwarzania Sygnałów
Podstawy Przetwarzania Sygnałów
Metody i Algorytmy Przerwarzania
Sygnałów
Przetwarzanie sygnałów
Przetwarzanie sygnałów

30
30
30
30
30
30
30
30

30

30
30
30

30

30
30

30
30
30

15

15
15
15

30
30

30
30
30
30
30
30
30
30

90

90
90
90

90

90
90

90
90
90

60

60
60
60

60
60

    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00

    3,00

    3,00
    3,00
    3,00

    3,00

    3,00
    3,00

    3,00
    3,00
    3,00

    2,00

    2,00
    2,00
    2,00

    2,00
    2,00

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie

2

2
2

2

1

1

1

2

2

2
2

2

2
2
2

2

2
2

2
2
2

1
1

1
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3.2  Lista kursów podstawowych

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Lp.

Lp.

Kod kursu/ 
grupy kursów

Kod kursu/ 
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Tygodniowa
liczba godzin

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Forma 
zaliczenia

Forma 
zaliczenia

w

w

ć

ć

l

l

p

p

s

s

3.2.1  Obowiązkowe (min. 62 pkt ECTS)

5

6

7

1
2
3
4
5
6

MCM001115BK

MCM001116BK

MCM001117BK

FZP001058C
FZP001058W
FZP002074C
FZP002074L
FZP002074W
MAP001073C

Sensory  BLOK E 

Inst. elek. i ukł. Zaś.  BL F

 Zast. mikrosystemów  BL G

Fizyka 1.2
Fizyka 1.2
Fizyka 2.3
Fizyka 2.3
Fizyka 2.3
Równania różniczkowe i 
funkcje zespolone

2

2

2

1

1

45

30

60

30
30
15
15
30
15

90

60

120

60
120
30
30

120
30

    3,00

    2,00

    4,00

    2,00
    4,00
    1,00
    1,00
    4,00
    1,00

Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie

1

Razem: 285 630     21,00

Łączna liczba 
punktów ECTS

Łączna liczba godzin
CNPS

Łączna liczba godzin 
ZZU w semestrze

Łączna liczba godzin

splćw
1825 4140 138

Razem:

42 6 24 8 2

MCR015102L
MCR015102W

MCM005102W

MCD005103W
MCM005103W
MCD005103L
MCM005102L

MCM005103L
MCR005103C

MCR005103W

MCR005103L

MCR005104C

MCR005104W

MCR005105W

MCR005105C

MCD006102L
MCD006103L
MCD006103W
MCM006105W
MCD006102W
MCM016105L
MCM006106W

MCR006104L

MCM006106L

MCR006104W

Przetwarzanie sygnałów
Przetwarzanie sygnałów

Sensory w Systemach 
Wytwórczych
Sensory i Aktuatory
Sensoryka Pojazdowa
Sensory i Aktuatory
Sensory w Systemach 
Wytwórczych
Sensoryka Pojazdowa
Sensory - właściwości i 
zastosowanie
Sensory - właściwości i 
zastosowanie
Sensory - właściwości i 
zastosowanie 

Instalacje Elektryczne i Układy 
Zasilania
Instalacje Elektryczne i Układy 
Zasilania
Układy Zasilania w Systemach 
Mechatronicznych
Układy Zasilania w Systemach 
Mechatronicznych

Mikrosystemy w Medycynie
Mikrosystemy w Motoryzacji
Mikrosystemy w Motoryzacji
Mechatronika w Medycynie
Mikrosystemy w Medycynie
Mechatronika w Medycynie
Systemy mechatroniczne w 
technologiach wytwórczych
Mikrosystemy w pomiarach i 
sterowaniu
Systemy mechatroniczne w 
technologiach wytwórczych
Mikrosystemy w pomiarach i 
sterowaniu

15
15

15

15
15
30
30

30
30

15

30

15

15

15

15

15
15
15
15
15
15
15

30

15

30

60
60

30

30
30
60
60

60
60

30

60

30

30

30

30

30
30
30
30
30
30
30

60

30

60

    2,00
    2,00

    1,00

    1,00
    1,00
    2,00
    2,00

    2,00
    2,00

    1,00

    2,00

    1,00

    1,00

    1,00

    1,00

    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00
    1,00

    2,00

    1,00

    2,00

Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

2

2

1

1

1

2
2

2

2

1
1

1

2
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3.3  Lista kursów nietechnicznych

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Lp.

Lp.

Lp.

Lp.

Kod kursu/ 
grupy kursów

Kod kursu/ 
grupy kursów

Kod kursu/ 
grupy kursów

Kod kursu/ 
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Tygodniowa
liczba godzin

Tygodniowa
liczba godzin

Tygodniowa
liczba godzin

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Forma 
zaliczenia

Forma 
zaliczenia

Forma 
zaliczenia

Forma 
zaliczenia

w

w

w

w

ć

ć

ć

ć

l

l

l

l

p

p

p

p

s

s

s

s

3.3.1  Przedmioty humanistyczno - menadżerskie

3.3.2  Zajęcia sportowe

3.3.3  Języki obce

(min. 5 pkt ECTS)

(min. 2 pkt ECTS)

(min. 5 pkt ECTS)

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1

2

3

1
2

1

MAP001073W

MAP001140C
MAP001140W
MAP001142C
MAP001142W
MAP001156C
MAP001156W
MAP002019W
MAP004005W
MCD001001W
MCM002001L
MCM002001W
MCM006002L
MCM006002W
MCR003001L
MCR004001L
MCR004001W
MCR005001L
MCR005001W
MCR007104P

HMU100001BK

MCR005002W

MMM010145W

WFU100001BK
WFU100001BK

JZL500002BK

Równania różniczkowe i 
funkcje zespolone
Algebra z geometrią analityczną
Algebra z geometrią analityczną
Analiza matematyczna 1.1 A
Analiza matematyczna 1.1 A
Analiza matematyczna 2.1 A
Analiza matematyczna 2.1 A
Algebra liniowa 2
Statystyka stosowana
Chemia
Materiałoznawstwo I
Materiałoznawstwo I
Roboty Przemysłowe
Roboty Przemysłowe
Materiałoznawstwo II
Podstawy Automatyki
Podstawy Automatyki
Teoria i Technika Sterowania
Teoria i Technika Sterowania
Metody numeryczne

KURSY HUMANISTYCZNO 
- MENEDŻ.
Ochrona własności 
intelektualnych
Historia wojen a postęp 
technologiczny

ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE

Języki obce - 5 ects

2

2

2

2
2
2
2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

30

15
30
30
30
30
30
30
30
30
15
30
15
30
15
15
30
15
30
15

30

15

30

30
30

60

60

60
60
90

150
90

120
90
90
60
60
60
30
30
60
60
90
60
90
60

60

30

60

30
30

90

    2,00

    2,00
    2,00
    3,00
    5,00
    3,00
    4,00
    3,00
    3,00
    2,00
    2,00
    2,00
    1,00
    1,00
    2,00
    2,00
    3,00
    2,00
    3,00
    2,00

    2,00

    1,00

    2,00

    1,00
    1,00

    3,00

Zaliczenie

Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

1

1

1
1

1

1
Razem:

Razem:

Razem:

26

3

9 6 1 630

75

60

1860

150

60

    62,00

     5,00

     2,00

Łączna liczba 
punktów ECTS

Łączna liczba godzin
CNPS

Łączna liczba godzin 
ZZU w semestrze

Łączna liczba godzin

splćw
630 1830 61

Razem:

26 9 6 1
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Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Liczba
godz. ZZU

w semestrze

Lp.

Lp.

Kod kursu/ 
grupy kursów

Kod kursu/ 
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Nazwa kursu/  
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Tygodniowa
liczba godzin

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
godz. CNPS
w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Liczba
pkt. ECTS

w semestrze

Forma 
zaliczenia

Forma 
zaliczenia

w

w

ć

ć

l

l

p

p

s

s

3.3.4  Technologie informacyjne (min. 2 pkt ECTS)

2

1
2

JZL500002BK

MCM001001L
MCM001001W

Języki obce - 5 ects

Technologie Informacyjne
Technologie Informacyjne 1

60

15
15

60

30
30

    2,00

    1,00
    1,00

Zaliczenie
Zaliczenie

1

Razem:

Razem: 1 1

120

30

150

60

     5,00

     2,00

Łączna liczba 
punktów ECTS

Łączna liczba godzin
CNPS

Łączna liczba godzin 
ZZU w semestrze

Łączna liczba godzin

splćw
285 420 14

Razem:

4 1

4.  Limit punktów w poszczególnych blokach
Lista tematyczna Sekcja listy tematycznej Limit punktów

Lista kursów kierunkowych

Lista kursów podstawowych
Lista kursów nietechnicznych

Obowiązkowe
Wybieralne
Obowiązkowe
Przedmioty humanistyczno - menadżerskie
Zajęcia sportowe
Języki obce
Technologie informacyjne

117
21
62
5
2
5
2

5.  Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny

6.  Wykaz egzaminów obowiązkowych

Lp. Kurs końcowy: Kursy cząstkowe:
Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu

Semestr Lp. Kod kursu Nazwa kursu
1

2

3

4

5

6

Fizyka 1.2
Algebra z geometrią analit.
Analiza matematyczna 1.1 A
Fizyka 2.3
Analiza matematyczna 2.1 A
Mechanika I
Materiałoznawstwo II
Podstawy Elektrotechniki
Podst. Proj. Zespołów Mech.
Analiza i Synt. Ukł. Kinemat.
Podstawy Automatyki
Mikrosystemy
Teoria i Tech. Sterowania
Podst. Tech. Mikroprocesorowej
Roboty Przemysłowe
Proj. Ukł. Mechatronicznych

FZP001058W
MAP001140W
MAP001142W
FZP002074W
MAP001156W
MCM002103W
MCR003001W
MCR003105W
MCM004101W
MCM004102W
MCR004001W
MCD005101W
MCR005001W
MCD006101W
MCM006002W
MCM006101W

1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3

7.  Kurs/kursy "praca dyplomowa", "projekt dyplomowy" itp.
Wymiar godzinowy ZZU:
Liczba punktów ECTS:

150
15



Użytkownik: Magdalena Barańska
 R_PPS_PROGRAM_NAUCZ  (1.0.1.3)

Politechnika Wrocławska 2013-03-22

Wydruk programu nauczania PO-W05-MTR- - -ST-Ii-WRO-/2010/1/V1

Strona 7 z 8 

8.  Praktyki studenckie
Rodzaj:  ..................................................................
Wymiar godzinowy/tygodniowy ZZU:
Liczba punktów ECTS:

9.  Zakres egzaminu dyplomowego
- prezentacja projektu dyplomowego z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji Student przedstawia cel i 
zakres, sposób rozwiązania problemu oraz wynikające z pracy wnioski,
- sprawdzenie wiedzy Studenta w zakresie podanym w programie nauczania (egzamin ustny).

Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych 
blokach tematycznych

Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do... (nr semestru)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

MCD004101W
MCD005101L
MCD005101W
MCD005102L
MCD006101L
MCD006101W
MCM002102W
MCM002103C
MCM002103W
MCM003002C
MCM003002W
MCM003101C
MCM003101W
MCM003102L
MCM003102W
MCM004101P
MCM004101W
MCM004102P
MCM004102W
MCM004103L
MCM004103W
MCM004104L
MCM004104W
MCM006001W
MCM006101P
MCM006101W
MCM006102L
MCM006102W
MCR003001W
MCR003105C
MCR003105W
MCR004054Q
MCR004101L
MCR004101W
MCR005101L
MCR005101W
MCR005106L
MCR005106W
MCR006101L
MCR006101W
MCR006102L
MCR006102W
MCR006103L
MCR006103W
MCR007101S
MCR007102L
MCR007102W
MCR007103P
MCR007103W
MCR007105D
FZP001058C
FZP001058W
FZP002074C

Elementy i Ukł. Elektroniczne
Mikrosystemy
Mikrosystemy
Elem. i Ukł. Elektroniczne
Podst. Tech. Mikroprocesorowej
Podst. Tech. Mikroprocesorowej
Wstęp do Mechatroniki
Mechanika I
Mechanika I
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów
Mechanika II
Mechanika II
Podstawy Technik Wytwarzania
Podstawy Technik Wytwarzania
Podst. Proj. Zespołów Mech.
Podst. Proj. Zespołów Mech.
Analiza i Synt. Ukł. Kinemat.
Analiza i Synt. Ukł. Kinemat.
Metrologia Wielk. Geometr.
Metrologia Wielk. Geometr.
Sys. Wytwarzania i Montażu
Sys. Wytwarzania i Montażu
Ergonomia i BHP
Proj. Ukł. Mechatronicznych
Proj. Ukł. Mechatronicznych
Ukł.Napęd.Ele-hydraul.i.Ele-Pn
Ukł.Napęd.Ele-hydraul.i.Ele-Pn
Materiałoznawstwo II
Podstawy Elektrotechniki
Podstawy Elektrotechniki
Praktyka wakacyjna 4-tyg.
Metrologia Elektryczna
Metrologia Elektryczna
Napędy elektryczne
Napędy elektryczne
Energoelektronika
Energoelektronika
Materiały aktywne
Materiały aktywne
Prototyp. systemów sterow.
Prototyp. systemów sterow.
Modelowanie systemów
Modelowanie systemów
Seminarium dyplomowe
Technologie cienkowarstwowe
Technologie cienkowarstwowe
Automatyka w budynku
Automatyka w budynku
Praca dyplomowa
Fizyka 1.2
Fizyka 1.2
Fizyka 2.3

6
7
7
7
7
7
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
5
5
5
4
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
4

10.

160 / 40
4
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Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do... (nr semestru)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

FZP002074L
FZP002074W
MAP001073C
MAP001073W
MAP001140C
MAP001140W
MAP001142C
MAP001142W
MAP001156C
MAP001156W
MAP002019W
MAP004005W
MCD001001W
MCM002001L
MCM002001W
MCM006002L
MCM006002W
MCR003001L
MCR004001L
MCR004001W
MCR005001L
MCR005001W
MCR007104P
MCR005002W

Fizyka 2.3
Fizyka 2.3
Równania różnicz i funkcje zes
Równania różnicz i funkcje zes
Algebra z geometrią analit.
Algebra z geometrią analit.
Analiza matematyczna 1.1 A
Analiza matematyczna 1.1 A
Analiza matematyczna 2.1 A
Analiza matematyczna 2.1 A
Algebra liniowa 2
Statystyka stosowana
Chemia
Materiałoznawstwo I
Materiałoznawstwo I
Roboty Przemysłowe
Roboty Przemysłowe
Materiałoznawstwo II
Podstawy Automatyki
Podstawy Automatyki
Teoria  i Tech. Sterowania
Teoria i Tech. Sterowania
Metody numeryczne
Ochrona własności intel.

4
4
5
5
3
3
3
3
4
4
4
5
3
4
4
7
7
5
6
6
7
7
7
7

Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:

......................
Data

......................
Data

................................................................................
Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów

................................................................................
Podpis dziekana


